參加會議經過
98年 5 月 5 日

	報告人姓名
	范偉華
	就讀系所及年級
	機電所四年級

	參加會議經過：
這次參加在中國大陸雲南省昆明市由中國及日本雙方共同舉辦的The 9th International Conference on Progress of Machining Technology　(ICPMT2009/4/24-28)國際會議，地點為市郊世博花園飯店，提報題目Study on the Surface Integrity of Micro-Ultrasonic Machined Glass-ceramic Material ，會議日程:2009/4/24-28計五天、4/24辦理報到、4/25-27開幕暨分組報告與討論、4/28參訪與旅遊、4/29返台；與會報告實驗研究結果，獲得中國及日本等與會友人高度肯定。               
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與會報告現場
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